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세계는이제 산업사회의 패러다임을 접고 정보와지식이

부가가치 창출의 원천이 되는‘지식기반경제( K n o w l e d g e -

based Economy)’로의 문명사적대전환을 진행하고 있다.

이러한지식정보사회에서개인, 기업 그리고국가가성공하

기 위해서는어디서나유용한정보를획득하여필요한형태

로 가공, 활용할수있는환경과능력을갖추는것이절대적

으로필요하다.

이러한지식기반경제에서지적재산권의중요성은나날이

커져가고 있는실정이며, 기업과 국가의 경쟁력을 좌우하는

핵심요소로평가받고있다. 이렇게나날이커져가고있는지

적재산권, 특히특허정보를활용하기위한노력이전세계적

으로행하여지고있는데미국을비롯하여일본, 유럽에서광

범위한연구가진행되어져왔고현재에도계속진행중이다.

특허를활용하는방법은크게두가지로나눌수있다.  하

나는 특허문헌의 기술내용을 통해 기술동향을 분석하는 방

법이고, 다른하나는특허에포함된다양한정보, 즉출원일,

발명자, 출원인, 기술분류, 선행기술 등에 대한 정보 및 출

원·등록에관한다양한통계정보를활용하는방법이다.

이중후자의특허에포함된다양한정보및출원·등록에

관한 다양한통계자료를 활용하는 방법을활성화하고자 하

는노력이전세계적으로, 특히특허3극으로불리는미국, 일

본및유럽을중심으로행하여지고있다.  특허3극을필두로

대다수국가에서는국가경쟁력및국제적지위의향상을위

해 과학기술 발전과지적재산권의 강화에주력하고 있으며

그 일환으로 지적재산권 정보, 특히 특허 정보를 다각도로

활용하고 있다. 예를 들어, 특허 통계를세부적으로 제공함

은물론국가의과학기술정책수립, 기업의연구개발활동을

포함한경영전략의기획및입안시등에기본적으로특허정

보를활용하고있다.

이번호에서는미국의특허통계작성업무를전담하는미

국 특허청소속의T A F라는조직에대해서그설립배경, 주

요 역할등에대해서알아보고, 특허와특허활동, 특허데이

터의활용등에대해서도대략적으로살펴보겠다. 

T A F의 설립배경 ( B a c k g r o u n d )

미국에서 특허는기업들에게 기술 혁신에대한 보상으로

서인식되어져왔고, 특허제도가있음으로해서얻을수있

는 또다른큰 이득은기술혁신의결과인특허파일이대량

으로축적되고지속적으로증가하는것이다. 

미국에는6 0 0만건이상의특허파일이있는데이특허들

은대략1 5만개의UPC(U.S. Patent Classification System)라

는 기술카테고리로분류되어 있고상호 인용되고 있다. 유

사하게 분류된 외국 특허와 다른 기술 간행물과 함께 총

3 , 3 0 0만건이상축적되었고연간5 0만건이상씩증가한다. 

발명의전체를공개하도록한특허법의요건은특허파일

이기술정보의유일한집합체가되게하였으며, 전세계에서

기술정보의가장폭넓은집합체를구성하게되었다. 그런정

보들은세월에따라 변하는거의 모든 기술 분야의중요한

개발동향을보여주고실제로기술개발의모니터링및분석

에이용된다. 

특허파일은그것자체만으로국가자원으로서의미가있

기 때문에이에 미국특허상표청( U S P T O )은 국가 자산인특

TAF(Technology Assessment  Forecast)소개

조사분석3팀 백 종 근

그림1. 미국특허상표청에서T A F의위치
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허를 보호, 유지, 증진하고 공공이익을 위하여특허의이용

을 극대화해야할 책임감을인식하여 1 9 7 1년에미국특허상

표청(USPTO) 내 정보생산과( I P D )의 한 분과로서 기술평가

예측분과(Technology Assessment and Forecast (TAF)

B r a n c h1 .)를설립하였다.

T A F의 역할( D u t y )

T A F의임무는특허파일의사용을촉진하고그활용을증

대시키며특허파일을수집, 분석하여유용한데이터로가공

하는 것이다. 이 임무를 수행하기 위해 미국특허상표청

( U S P T O )은 모든미국특허데이터를이용할수있도록T A F

Master Database2 .를만들었다. 

T A F는 미국

특허의 다양한

특성을나타내는

통계 보고서를

생산하기 위해

이 데이터를 활

용하고, 또한 특

허 동향을 조사

한 정기 간행물

도 생산한다 .

1 9 7 0 년 부터

1 9 8 5년의 기간

동안 미국의 특

허 활동을 좀더

면밀히 연구한

두 종류의 정기

적간행물이발행되었는데, 하나는TAF 보고서( T e c h n o l o g y

Assessment and Forecast Reports)이고, 다른하나는특허개

요(Patent Profiles) 보고서이다.

TAF 보고서(Technology Assessment and Forecast

R e p o r t s )는 특허 활동이활발히이루어지는기술분야와외

국인거주자에의해특허활동이활발히이루어지는기술분

야에대한검토, 미국 내 특정주 혹은특정한외국국적출

원인의특허활동경향에대한개요, 가장활동이활발한출

원인의 특허 활동에 대한 개요 및 특정한 표준산업분류

(Standard Industrial Classification)에서의 특허활동과 경제

활동의비교등을내용으로하고있다. 

또다른종류의보고서인특허개요(Patent Profiles) 보고서

는특정한기술에있어서미국의특허활동을조사한것으로

그 주제는 태양에너지(Solar Energy), 마이크로전자공학

(Microelectronics), 생명공학( B i o t e c h n o l o g y )과 통신

( T e l e c o m m u n i c a t i o n s )이다. 

즉 미국특허상표청( U S P T O )은 기술을평가하고예측하는

조직인T A F팀을두고정기보고서와비정기보고서를작성

해배포하고있으며, 미국과학재단( N S F )은 격년으로대통령

에게 보고하는 과학기술지표(S&E(Science & Engineering)

I n d i c a t o r )에 이 TAF 보고서를 활용하고 있다. 또한미국과

학재단( N S F )뿐만 아니라 미국 상무부 산하의 경제통계청

(ESA : Economics and Statistics Administration), 국가기술

정보서비스 (NTIS : National Technology Information

Services) 등에서도T A F의통계보고서를활용하고있다.

T A F의 보고서( R e p o r t s )

TAF On-Line Brochure는 TAF 데이터베이스로부터 만

들어진다양한통계형보고서, 출판, 연구및 주문형보고서

를 그 내용으로 한다. 여기의 보고서들은특정 기술분야에

서의미국특허활동에대한연구, 대기업들의특허활동조

사, 특허출원과관련한의미있는데이터를제공, 정리, 분석

한것들이다.

TAF Research Publications는넓은기술분야에서특허와

관련한통계정보를제공하고있다.

TAF 통계형 보고서(Statistical Reports)는 TAF 데이터베

이스를이용하여 작성하는데, 여기에는넓은카테고리(예를

1. 기술평가예측분과: Technology Assessment and Forecast(TAF) Branch    http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tafp.html

2. TAF DB - ①정기적인일반보고서의작성에이용. ②개별적인요구에따라제공되는고객맞춤형보고서의작성에이용
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들면특허, 의장, 독립발명가특허)에서의특허수를포함한

다. 이것은 1년에2번 업데이트되고, 무료로제공된다. 추가

적인통계형보고서는 TAF 프로그램하에있는 USPTO 일

반 통계 웹페이지(General Statistics Web page)에서이용가

능하다.

TAF 기술 보고서(Technology Reports)는특정주제영역에

대해서자세한특허개요를제공하고있다. 이용가능한가장

최근의데이터는 괄호로 표시되어 있다. 리스트화된보고서

들은모든기술보고서에서유사한포맷을띠고있으며, 이용

가능한다수의기술보고서중에단지몇몇을예시하고있다.

TAF 데이터베이스로부터의데이터는다양한방법으로주

문이가능하고, 서로다른목적에맞게여러개의보고서형

태로 제공된다. 이것은 또한 문서나 전자 미디어로 제공이

가능하다.

특허와특허 활동 (Patents and Patent Activity)

미국특허는1 7 9 0년 7월 3 1에 처음으로등록된이후로6

백만건이상이등록되었다. 이광대한기술자료들은그 사

용을촉진하기위해서대기술분류인4 6 0개의클래스와세

부 기술분류인1 5 0 , 0 0 0개의 서브클래스로분류되어왔다.

특허가하나이상의서브클래스에관련되는주요기술을포

함할때 이 특허파일은하나이상의서브클래스로부여된

다. 그런 복수의분류및 상호레퍼런싱으로특허파일은전

체 기술영역에걸치는거의 1 6 0 0만 건의 미국특허를포함

하게 되었다. 게다가 특허 파일은 다른 국가로부터의 거의

1 6 0 0만 건정도의특허와1 5 0만건의비특허문헌을포함하

고있다.

미국에서 등록 받은 특허는다른 나라에서 보호 받을 수

없기때문에발명가가한나라이상에서특허를획득하는것

은 국제시장시대에있어서일반적인것이다. 주요외국발

명은미국이주요시장이라고여겨지기때문에보통미국에

서 출원된다. 더구나 미국의 특허 활동은 미국의 기술적인

노력의결과뿐만 아니라광범위하게 외국의기술적인 노력

의결과도나타내고있기때문이다.

예를들어, 1960년대초 이후외국기술력의성장은같은

시기에걸쳐외국국적의거주자에의해발행되었던미국특

허 문헌수의증가에의해반영되었다. 1963년에미국특허

문헌의단지1 8 %만이외국국적의거주자에의해발행되었

다. 그러나 1 9 8 7년말까지 외국 출원인이 차지한 부분은

4 7 %로증가했고, 2000년에는4 5 %였다.

기술적인 활동과 특허 활동사이의 이런 상호 연관성은

T A F의 기본적인전제인특허활동이외국과국내의기술적

인활동의지표라는전제를낳았다.

특허 데이터의 활용 (The Use of Patent Data)

특허데이터는광범위하고의미깊은기술활동정보자원

이다. 특허데이터의가치는전반적인기술분포범위의파악

과 먼 과거로부터시간적흐름에따라나타낼수 있는계량

적 지표( i n d i c a t o r )에 의해서그 가치가배가된다. 특허는아

마도과학기술성과에대한유일한계량적지표가아닌가여

겨진다. 따라서특허데이터의잠재적인유용성은대단히크

고도매력적이라말할수있다.

그러나이특허데이터가어떤중요한용도로사용하기위

해고려되기시작된것은단지최근몇 년밖에되지않았다.

그것은특허데이터를이용하길원하는사람들에게그이용

이 그리 간단하지 않았기 때문이다. 하지만 다른 전자적인

특허데이터베이스뿐만아니라T A F의전산화된데이터베이

스의출현으로특허통계의사용상에있어서장벽은제거되

었고많은분야에서새로운도구로서여기게되었다.    

새로운도구로서, 특허데이터의적절한사용을위한파라

미터들은그제한성과강점이아직잘정립되지않았고그들

자체가논의및 연구의대상이되고있다. 그래서특허통계

로부터이끌어낼 수 있는여러가지분석에대한합리적인

관련성에대한 연구를더욱 더 촉진시켜야한다. 특허 통계

의 분석에있어서많은 인수들이 고려될필요가있는 것은

명백한데, 이 인수들은 특허통계의이용및 특허 통계로부

터이끌어내는결론에영향을줄수있다. 특허데이터는매

년더욱더그 이용이증가될것이고세분화될것이다. 특허

데이터는기술과경제의복합적인관계에대한새로운전망

을이끌어내는지표등전세계의기술활동에대한유일한



지표로서이용되고, 앞으로T A F뿐만아니라여러기관에의

해서특허데이터를다양한목적으로더많이사용할것이다.

특집 1

9Patent 21

3. 「지식재산통계연보」, 한국특허청

맺음말 ( C o n c l u s i o n )

지금까지 미국의특허 통계 작성업무를 전담하는 T A F에

대해서알아보고, 또 특허와특허활동, 특허 데이터의 활용

등에대해서도대략적으로살펴보았다. 그리고TAF 발행보

고서및 그 활용에대해서는“TAF(Technology Assessment

Forecast) 보고서와 그 활용”이라는섹션에서 좀 더 구체적

으로다루고있다.

현재우리나라가특허정보의활용활성화를위하여다양

한활동을진행시키고있음에도불구하고선진국의특허통

계활용과는상당한격차가있는게사실이다. 지금까지우리

나라의 경우 출원·등록건수 등 매우 기초적인 통계3 .만이

작성되고있는수준으로특허정책의입안은물론관련제반

연구의수행에필요한기초자료의제공에는아직미치지못

하고있다. 따라서특허정보활용활성화, 즉특허정보를이

용한 통계/분석 등의 활동을선진국 수준으로 끌어올릴 수

있는 방안의 수립이 시급히 요구되고 있다. 바꾸어 말하자

면, 21세기‘지식기반경제(Knowledge-based Economy)’

시대에서 우리나라가 미국, 일본 및 유럽과 대등할정도의

위치로올라서기위해서는특허정보수준을그들과대등한

정도로끌어올려야만하며이를위한국가차원의종합적인

중장기발전계획수립필요성이강하게요구되고있다.


